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Drawings

Fig. 1 

根据新建装置的回路信息以及辅助装置的运行数据，构建辅助训
练数据集以及验证数据集

S101

根据新建装置的初始运行数据，构建本地训练数据集
S102

根据辅助训练数据集、验证数据集以及本地训练数据集，训练得
到参数整定模型

S103

Fig. 2 

根据新建装置的回路类型以及控制回路对应的物理特性，从辅助装
置的运行数据中筛选出目标数据集

S201

对目标数据集进行拆分处理，得到辅助训练数据集以及验证数据集
S202

Fig. 3 

根据所述新建装置的回路类型，从所述辅助装置的运行数据中筛选
与所述回路类型匹配的多个可选运行数据

S301

根据所述新建装置的控制回路对应的物理特性，从所述多个可选运
行数据中筛选出所述目标数据集

S302
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Fig. 4 

Fig. 5 

根据新建装置的初始运行数据，构建本地训练
数据集

根据辅助装置的运行数据，构建辅助训练数据
集以及验证数据集

本地训练数据集与新建装置匹配的辅助训练数据集

基于辅助训练数据集以及本地训练数据集，训
练得到中间整定模型

验证中间整定模型
是否通过

验证数据集
不通过

通过

将预设输入参数分别输入至新建装置中的控制
回路中以及中间整定模型中，根据输出的结果
对中间整定模型进行优化，得到参数整定模型

预设输入参数
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Fig. 6 

根据回路PID参数值以及输出参数值，确定参数错误率
S501

根据参数错误率，对中间整定模型的模型参数进行迭代修正，得到
参数整定模型

S502

Fig. 7 

根据过程偏置参数值对第一中间权重向量进行修正，得到第一过程
权重向量

S602

根据过程偏置参数值以及第一过程权重向量，得到新的中间整定模
型，重新确定中间整定模型的参数错误率

S603

判断参数错误率是否
小于预设阈值

重复上述过程，直至参数错误率小于预设阈值，将中间整定模型作
为参数整定模型

S605

是

否

根据参数错误率，对中间偏置参数值进行修正，得到过程偏置
参数值

S601

S604
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Fig. 8 

根据辅助训练数据集以及本地训练数据集，确定均方根误差以及
决定系数

S701

根据均方根误差以及决定系数，确定参数整定初始模型的隐藏层
节点数量

S702

根据隐藏层节点数量、预设的输入层节点数量以及预设的输出层
节点数量，构建参数整定初始模型

S703

根据辅助训练数据集以及本地训练数据集，对参数整定初始模型
进行训练，得到中间整定模型

S704

Determine a root-mean-square error and a determination coefficient 
according to an auxiliary training dataset and a local training dataset

Determine a quantity of hidden layer nodes of an initial parameter 
setting model according to the root-mean-square error and the 

determination coefficient

Construct the initial parameter setting model according to the quantity of 
hidden layer nodes, a preset quantity of input layer nodes, and a preset 

quantity of output layer nodes

Train the initial parameter setting model according to the auxiliary 
training dataset and the local training dataset to obtain an intermediate 

setting model

Fig. 9 

根据参数整定模型，确定待控制的新建装置的整定参数值，参数整
定模型基于前述实施例中任一项中的参数整定模型的构建方法得到

S801

根据整定参数值控制新建装置执行目标过程
S802
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Fig. 10 
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